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Zastrzezenia patentowe

1. Sposob stymulacji kietkowania nasion przy uzyciu plazmy nietermicznej pod
cisnieniem atmosferycznym otrzymanej z uzyciem gazu procesowego
w postaci azotu, generowanej w reaktorze typu glidearc znamienny tym, ze
do reaktora typu glidearc o czestotliwosci od 10 do 200 Hz, napieciu od 3,71
do 17 kV podaje sie gaz procesowy i po przejéciu przez tuk elektryczny
kieruje sie strumien gazu opuszczajacy reaktor na nasiono umieszczone na
podajniku przez okres od 10 do 900 s, przy czym temperatura nasiona jest
nizsza od 45 °C.

2. Spos6b wedtug zastrz. 1 znamienny tym, Zze nasionem jest nasiono
z rodziny $lazowatych.

3. Sposob wedtug zastrz. 1 znamienny tym, Ze nasionem jest nasiono
z rodziny jasnotowatych.

4. Sposob wedtug zastrz. 1 znamienny tym, ze nasionem jest nasiono
Z rodziny szartatowatych.

5. Sposob wedtug zastrz. 1 znamienny tym, ze nasionem jest nasiono
Z rodziny r6zowatych.

6. Sposob wedtug zastrz. 1 znamienny tym, Zze nasionem jest nasiono
Z rodziny astrowatych.

7. Spos6b wedlug zastrz. 1 znamienny tym, ze nasionem jest nasiono
Z rodziny dyniowatych.

8. Sposéb wedtug zastrz. 1 znamienny tym, ze nasionem jest nasiono
z rodziny psiankowatych.

9. Spos6b wedtug zastrz. 1 znamienny tym, ze nasionem jest nasiono
z rodziny kapustowatych.

10. Sposdb wedlug zastrz. 1 znamienny tym, ze nasionem jest nasiono

z rodziny konopiowatych.
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